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摘要(译)

本发明涉及利用凹面形态阵列的超声波图像生成方法，其特征在于，将
由一个以上的超声波换能器构成的凹面形态阵列置于角膜上，利用通过
凹面形态阵列收发的超声波，生成超声波图像，然后显示生成的超声波
图像，其中，凹面形态阵列的聚焦点在玻璃体上，通过使凹面形态阵列
的凹面形态与角膜的形态一致，从而将超声波折射最小化，将超声波能
量的损失最小化，最终有效地对后眼部进行超声波图像化。
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